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Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové 
generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro 

výzkumné infrastruktury (ESFRI). Jedná se o unikátní projekt financovaný ze zdrojů Evropské 
unie, jehož cílem je vybudování špičkového mezinárodního výzkumného laserového centra.  

Bližší informace lze nalézt na webu http://www.eli-beams.eu/ 
 

Realizační tým projektu hledá vhodného kandidáta na pozici: 
 

 
PROJEKTANT KRYOGENNÍCH A VAKUOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
Náplň práce: 

 
 koncepční návrhy kryogenních, chladicích a vakuových zařízení  
 3D návrhy částí kryogenních a vakuových zařízení 

 spolupráce s dalšími výzkumnými centry  
 účast na instalaci kryogenních a vakuových zařízení 

 příprava technických specifikací a dokumentů určených pro nákup a výběrová řízení  
 

Požadavky:  
 

 vysokoškolské vzdělání v oblasti strojírenství 
 základy termodynamiky 

 zkušenost s programy CAD/AutoCAD, např. Autodesk Inventor nebo Siemens NX 
 týmový hráč a orientace na detaily  

 znalost angličtiny 
 

Nabízíme: 

 
 příležitost podílet se na jedinečném vědeckém projektu 

 profesní růst, odborné vzdělávání 
 zajímavé a motivující platové ohodnocení 
 příjemné pracovní prostředí 

 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké benefity 
 

 

Kontakt: Jana Ženíšková, HR specialista, jana.zeniskova@eli-beams.eu  tel: 

+420601560322 
 
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách FZÚ, na adrese: 

https://www.fzu.cz/zpracovani-osobnich-udaju 
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